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Abstract (en)
[origin: JP2001288925A] PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a well-known device so that the extremely simple device is capable of being put
into practice and producing on a large scale. SOLUTION: In the device (1) absorbing deformation energy of a civil engineering structure by limiting
the amplitude of relative motions of two elements in the civil engineering structure when the civil engineering structure receives accidental force,
the device (1) comprises at least a part capable of receiving plastic deformation between the relative motions of two elements in the structure and a
means guiding the partial plastic deformation capable of receiving the plastic deformation, and the device (1) forms a part capable of receiving the
plastic deformation and the guide means as an integral element.

Abstract (fr)
Dispositif (1) apte à limiter l'amplitude du déplacement relatif de deux éléments d'une structure de génie civil et à absorber l'énergie de déformation
de cette structure lorsque celle-ci est soumise à une sollicitation accidentelle. Le dispositif (1) comprend : au moins une partie apte à subir une
déformation plastique lors du déplacement relatif des deux éléments de ladite structure, des moyens de guidage de la déformation plastique de
la partie apte à subir une déformation plastique, la partie apte à subir une déformation plastique et les moyens de guidage formant un élément
monobloc. <IMAGE>
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